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摘要(译)

根据本发明实施例的制造液晶显示装置10A的方法包括：在平坦化膜18
的表面上形成用于每个子像素的像素电极19a，在整个表面上形成绝缘体
20，同时形成第一至第三接触孔21a至21c使得漏电极D，公共线的连接
部分161和像素电极19a从绝缘体20的表面露出，在整体上形成透明导电
材料的膜表面，形成包括用于每个子像素的多个狭缝的公共电极22a，并
且经由第一接触孔21a连接公共电极22和连接部分161，并且经由接口连
接像素电极19a和漏电极D-经由第二接触孔21b，绝缘体20的表面和第三
接触孔21c形成的结构化导电路径23。因此，本发明提供一种FFS模式液
晶显示装置及其制造方法，其中可以在一个步骤中同时形成多个接触
孔，并且像素电极和公共电极设置在平坦化膜上。
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